INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS VOLTA REDONDA
RESULTADO DOS RECURSOS PAE CVR - EDITAL 50/2023

Nome CPF Matricula Resultado do Recurso
IFS *¥%% 121.487-** 20232001284 | Recurso Indeferido - Item 7.2.2 do edital
KAOS *¥** 701.767-** 20232001435 | Recurso Deferido - Habilitado

LHBC **%* 064.027-** 20232011692 | Recurso Indeferido - Item 7.2.2 do edital
NA *¥*%* 939,637-** 20231021228 | Recurso Indeferido - Item 7.2.2 o edital
NZV *** 605.657-** 20231024515 | Recurso Deferido- Habilitada

PHCS *¥** 888.548-** 20192007474 | Recurso Deferido - Habilitado

RATAN *¥** 608.447-** 20231004719 | Recurso Deferido - Habilitado

RCAS *¥%% 323.867-** 20211023305 | Recurso Deferido - Habilitado

ROTV *¥%% 239,197-** 20231010055 | Recurso Deferido - Habilitado

SF *%% 283.697-** 20232001159 | Recurso Indeferido - Item 7.2.2 o edital
VNK *¥*% 736.837-** 20231025844 | Recurso Indeferido - Item 7.2.2 o edital
VVD **%* 205.987-** 20232001490 | Habilitado - Recurso Deferido

Edital N°50/2023

Volta Redonda, 19 de Outubro de 2023
Comité Gestor Local
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ANDRE AUGUSTO ISNARD
Diretor Geral do Campus

André.Augusto.lsnard
DiretorGeral =4FR] CVR

Processo Seletivo Interno de Discentes para o Programa de Auxilio Permanéncia da Assisténcia Estudantil — IFRJ

Campus Volta Redonda




